Laboratorium 9: Optyka cienkich warstw (10 pkt)
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Przetwarzanie danych widmowych (2 pkt)

Wezytaj dane pomiarowe z plikow zewnetrznych. Dane obejmuja zmierzony wspotczynnik
odbicia R()A) oraz dyspersje wspotczynnikow zatamania n(A) dla krzemu i dwutlenku
krzemu. Narysuj na wykresie. Uwaga! Nie modyfikuj plikow pomiarowych.

Interpolacja i analiza ekstremoéw (5 pkt)

Dokonaj interpolacji danych pomiarowych, aby zwiekszy¢ precyzje wyznaczania ekstre-
mow. Zaimplementuj algorytm wyszukiwania ekstreméw lokalnych (miniméw i maksi-
mow) w widmie R(\) dowolna metoda numeryczng. Zaznacz znalezione punkty na wy-
kresie widma odbicia.

Wyznaczanie grubosci warstwy (3 pkt)
Oblicz grubos¢ warstwy d dla kazdej pary sasiednich ekstreméw. Wyznacz wartosé srednig
grubosci oraz niepewnosé pomiarowa (pamietaj o odpowiednim zakragleniu).

Uwagi techniczne: Przyjmij, ze pomiar wykonano w powietrzu (ng =~ 1) przy normalnym
kgcie padania.



